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1.1. [bookmark: _Toc369272617]Process 개요
1.1.1. [bookmark: _Toc369271030][bookmark: _Toc369271506][bookmark: _Toc369272116][bookmark: _Toc369272211][bookmark: _Toc369272380][bookmark: _Toc369272618]정의 및 목적
검사계획에서 작업 및 검사가 수행되는 위치 정보를 관리하는 기준정보
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1) 자주검사의 검사계획에 사용되는 기준정보.
2) 생산 Routing 내의 작업장과 자주검사 검사계획에 사용되는 작업장을 Mapping 하기 위해 사용.
3) 작업장 범주 (003 노동), 사용 (002 검사계획전용), 표준값키 (SAP0 표준값없음)
4) 생산에서 정의된 8자리 Code에서 5자리 코드 단위로 생성하여 관리. 
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(1)   [image: fieldicon] 을(를) 두 번 클릭합니다.
[bookmark: TS_AC535A0CD20B4C67912DEE9EB946F054][bookmark: _Toc369272623]작업장 생성: 초기 화면
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(1)   [image: fieldicon] 을(를) 클릭하십시오.
[bookmark: TS_0C81C5AD3FFF4A748D484E9360D3083A][bookmark: _Toc369272624]플랜트 (3) 6 엔트리 있음
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(1) 플랜트를 선택합니다.
[bookmark: TS_7F6348F6B088466EBE8D3221736B1FD4][bookmark: _Toc369272625]작업장 생성: 초기 화면
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(1) 작업장 코드(5자리)를 입력합니다.
[bookmark: TS_BA1469A6B5A8440999BA9CAE9A1847A0][bookmark: _Toc369272626]작업장 생성: 초기 화면
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(1)   [image: fieldicon] 을(를) 클릭하십시오.
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(1)   [image: CF62F461729C9C81] 을(를) 두 번 클릭합니다. 
       ※ 품질은 노동 코드를 사용합니다.
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(1) 작업장 명을 입력합니다.
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